
 

 

 

标注“★”号的要求，为重要技术要求，投标人如不满足，其投标将被拒绝。 

 

本项目是否允许进口产品参与投标：允许 

 

一、用途 

对地质样品如矿物靶或岩石薄片进行原位剥蚀，并传输相应的气溶胶颗粒到质谱仪进行元素和同位素成分

分析。 

 

二、功能 

1.具有高能量的激光源，能激发高能量激光满足用户的样品分析需求。 

2.具有大体积的样品池，能同时放置多个样品进行分析，且样品池架要同时放置用户特殊的样品靶（1 英

寸圆形靶）和岩石薄片。 

3.高清的呈像系统。 

4.快速的吹扫性能，能够满足用户进行激光 Mapping 分析。 

5.灵活的软件控制，能够快速编录样品和进行参数设置。 

 

三、技术要求 

技术参数及性能要求： 

激光剥蚀进样系统是一套微区，原位且由工控机自动控制的激光剥蚀仪器，主要由激光源、激光传输

系统、检视系统、气路传输系统、样品池、取样系统（X-Y 驱动平台）、专用软件和工控机数据系统等组

成。 

1. 激光源 

1.1 国际知名气态准分子激光源，激光波长 193nm；  

1.2 激光脉冲宽度：20ns； 

1.3 激光脉冲能量稳定性：优于 1% RSD； 

1.4 最大平均功率：4W； 

★1.5 最大脉冲能量：＞200mJ；  

1.6 激光寿命：＞10 亿次； 

1.7 最大重复频率：20Hz； 

1.8 激光源腔体可实现全自动换气； 

1.9 激光冷却方式：风冷或水冷，若是水冷须带有静音设备。 

 

2. 激光传输系统 

2.1 光路：符合 FDA / CDRH 21 CFR，I 类激光系统，激光完全联锁，含流量控制器、全封闭充氮安全一

级的激光安全光束通道； 

2.2 作业目标能量控制：可对作用在样品上的激光能量进行实时监测并自动调整。 

2.3 高质量、长寿命光学系统； 

2.4 光路传输路线，可精确，方便的准直光路，维护方便，无需更换光学镜片； 

2.5 全自动光束能量衰减器：软件控制的连续可调光束衰减器，其值可依据需求设置，可 1-100%连续调节

激光能量作用于目标； 

2.6 光束均匀性：光学设计保证激光能量均匀稳定作用于目标，获得平整的剥蚀坑，剥蚀坑具有平板底与

光滑壁； 

2.7 束斑尺寸：圆形/方形光斑尺寸 2-380 µm；  

★2.8 最大能量密度：＞45 J/cm2； 

2.9  Z-stage：自动化 Z 轴驱动平台及不均匀样品显微镜聚焦调整； 

2.10 内置激光能量计，实时闭环监控能量输出，并配有外置能量计，用于校准能量。 



 

 

2.11 多种激光输出（剥蚀）模式，可任意切换，和质谱可以自动联机双向触发。要求可以同时触发校内现

有的 Neptune plus 和 Agilent 7900 质谱仪，已完成元素和同位素成分分析。 

 

3. 检视系统 

3.1 高倍视频显微镜系统：高分辨率照相机；真彩显示；工控机上实时图像导航；连续可调的彩色高倍摄

像机系统；激光视频观察系统，能够使用十字交叉偏振系统反射照明光，达到自由无失真观察； 

3.2 照明设备：照明系统带反射光及透射光，视区光强度由软件控制以获得最佳照明； 

3.3 偏振系统：旋转十字交叉偏振系统，软件自动控制； 

3.4 具备样品池扫描功能：观察系统和高分辨率相机对样品池中的样品进行成像，扫描样品池全局图， 

便于引导定位分析。 

 

4. 气路传输系统 

4.1 全自动载气管理，高精度氦气质量流量控制器：流量范围 1-1000ml/min，连续可控； 

4.2 配有高精度增敏氮气质量流量控制器：流量范围 1-20ml/min，连续可控； 

4.3 真空泵：带有文氏真空泵，可快速更换样品；  

4.4 气体阀门自动控制，工控机控制载气旁通阀、紧阀或夹管阀，带有真空、压力数字仪表； 

 

5. 集成样品池 

★5.1 双气路双体积样品池，保证放置在样品池内任何区域的样品信号响应一致以及稳定；全样品室不同

位置信号差异<2%RSD。 

5.2 小体积样品室绝对固定，无漏气； 

★5.3 尺寸（有效使用范围）：长度≥100mm，宽度≥100mm； 

5.4 换气：全自动快速载气管理，多重净化循环，使用无油真空泵； 

5.5 信号平滑：配有信号平滑器，无记忆效应；99%信号在小于 1 秒时间内清除； 

5.6 激光窗口：单波长 193 nm 的激光透明窗口； 

5.7 样品池底部有照明窗口； 

★5.8 样品室需要足够的深度，可放置样品的最大厚度至少 30mm; 样品表面至样品室窗口的最大距离至

少 30mm； 

 

6. 取样系统 

6.1 样品台：X-Y 轴驱动平台平面移动范围至少 100mm×100mm，样品台位置重复精度：≤2µm（2  

sigma）； 

6.2 样品台移动及定位由工控机软件控制； 

6.3 支持用扫描影像的定位功能，方便精确，快速的定位； 

6.4 样品台具有预防震动的减震装置； 

6.5 系统自带质谱火焰检测功能，实时检测质谱火焰状态，激光系统可根据质谱的火焰状态调整工作状态。 

6.6 系统支持自动剥蚀功能，对激光提供两种触发方式，静态 STATIC 和动态 DYNAMIC 触发激光，并可

双向触发通信。 

 

 

7. 仪器控制系统及应用软件 

7.1 工控机硬件配置（控制激光剥蚀系统的电脑标准配置）： 

（1）工控机主机 CPU 要求性能≥Intel I5 以上，四核 3.0GHz 以上，≥16GB 内存，≥1T 硬盘，1000M 网卡，

≥16x 速可读写 DVD； 

（2）≥22”宽屏液晶显示器（2 个）； 

7.2 预装专业版 Windows 操作系统和正版 Windows Office 办公软件； 

7.3 专用软件配置：带有全面控制激光剥蚀系统的专用软件，并具有和质谱仪连接的功能。 

（1）要求专用软件界面直观，易于学习，新用户能够很快掌握； 



 

 

（2）具备大量的精细成熟的功能确保研究人员可以容易地编辑激光剥蚀实验序列； 

（3）软件既支持手动选择测试点，也可实现数千个样品点的自动运行； 

（4）软件的特殊设计能够轻松实现样品导航； 

（5）完全自动化的仪器控制； 

（6）具有样品表面激光通量校准和激光能量管理功能，确保在整个工作周期内监测样品表面的激光通量。

连续监测激光的输出能量以确保可靠的气体处理和优异的激光剥蚀表现； 

（7）具有可视化样品台校正功能，提供次微米级定位； 

（8）可从任何来源导入图像，如 SEM 或岩石学显微镜； 

（9）可以与任何主流 ICP-MS 联机使用。 

★（10）投标人须保证其交付的软件为合法的正版软件产品，其交付给采购方的软件不存在侵犯第三方知

识产权和其他合法权益的情形。投标人须承担违反本条的全部法律责任和对采购人造成的经济损失，采购

方对此不承担任何责任。 

 

四、采购数量：1 套 

 

五、售后服务要求 

1、投标人提供仪器安装、调试和采购方相关人员的培训。 

2、质保期：验收合格后两年。质保期内，应包括所有配件（包括镜片）的免费更换。 

3、投标人应提供仪器操作手册。 

 

六、交货时间：合同签订后 6 个月内 

 

七、交货地点：中国地质大学（北京），用户指定地点。 


